
1 

 

大学周辺での交通渋滞・事故等を回避し、地域住民の方や近隣の商業施設等に迷惑とな

らないよう、ご協力をお願いします。 

常磐大学・常磐短期大学の試験（２月４日（水）実施）を受験する皆さんへ 
 

2026年 2月 4日（水）に実施する、（大学）一般選抜 A方式、外国人・帰国生選抜、（短期大学）一般

選抜につきまして、募集要項の「受験上の注意」をよく読み、さらに以下の点に留意して受験に望んでく

ださい。 

 

１．試験場の入場について 

○ 試験場への入場開始時刻は、8:30です。なお、試験場に入場する際は、静穏な環境を維持する

ため、静粛に願います。 

○ 常磐大学（水戸会場）、常磐短期大学の試験棟は、Ｇ棟・Ｍ棟・O棟・K棟です。次ページ「構内案内

図」で確認してください。なお、試験室については当日、掲示等で確認してください。 

また、他の会場は以下のとおりです。（大学のみ） 

東京会場 ：TKP 東京駅カンファレンスセンター 

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-tokyoeki-central/access/ 

仙台会場 ： ホテル仙台ガーデンパレス 

    https://www.hotelgp-sendai.com/access/ 

宇都宮会場：宇都宮東武ホテルグランデ  

    https://www.tobuhotel.co.jp/utsunomiya/access/index.html 

○ 試験当日は、受験生のみ入構可とします。保護者控室は設けておりません。 

 

２．試験場への来場について 

○ 各試験場へは、公共交通機関（電車・バス）を利用してお越しください。 

〇 常磐大学（水戸会場）、常磐短期大学で受験される方は、水戸駅発・赤塚駅発、常磐大学経由のバ

スにご乗車ください。また、駐輪場を用意していますので、自転車でお越しいただいても結構です。 

〇 常磐大学（水戸会場）、常磐短期大学には、必ず正門から入構してください。正門以外の通用門等

から入構した場合は、案内がありませんので、ご注意ください。 

〇 常磐大学（水戸会場）、常磐短期大学への自動車による入構はできません。駐車場もありません。

正門付近の駐停車は禁止します。また、路上駐車は禁じられています。当日の自動車での送迎は、

駐停車による渋滞で周辺の迷惑になりますので固くお断りします。警察による巡回・指導も行われ

ます。場合によっては取り締まりを受けることもあります。保護者の皆様には何卒ご理解いただき、

公共交通機関の利用をお願いいたします。 

 

 

 

○ 歩行が困難である等、やむを得ない事情により自動車で来場される場合は、事前にアドミッション

センター入試室にご連絡ください。 

 

３．受験生の受験機会の確保について 

○ 不測の事態や新型コロナウイルス感染症罹患等により、 受験することができない場合の追試験

等の特別措置について、募集要項の「受験生の受験機会の確保について」に掲載していますので、

ご確認ください。該当する場合は、試験前日の 16:00まで、または試験当日の 7:30～9:00の

間に本学アドミッションセンター入試室にご連絡ください。 
 

４．その他 

○ 受験票のダウンロードが済んでいない方は、試験までに必ずダウンロードの上、印刷をして、当

日持参してください。忘れた場合は、係員に申し出てください。 

○ 大学構内では係員の指示および案内掲示等に従ってください。 

○ ゴミは各自お持ち帰りください。 

○ 試験室には時計を設置していません。各自時計を持参してください。なお、試験中に使用できるも

のは、時計機能のみのものとします。スマートウォッチなどのウェアラブル端末の使用は認めません。 

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-tokyoeki-central/access/
https://www.hotelgp-sendai.com/access/
https://www.tobuhotel.co.jp/utsunomiya/access/index.html
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＜問い合わせ先＞ 

アドミッションセンター入試室 

TEL：029-232-2504 
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